Harmonogram studiow

Kierunek: Mechatronika

Poziom studiow: Il stopnia

Realizacja od roku akademickiego 2025/2026

Profil: ogélnoakademicki

Forma studiéw: stacjonarne
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Przedmioty ogdlne
1 Jezyk angielski techniczny 60 0 0 0 0 0 0 | 60 30 2|20 30( 2|20 4
2 Przedmiot ogdlnouczelniany* 30 30| O 0 0 0 0 0 30 2 z 2
3 Przedmiot z dziedziny nauk spotecznych 30 15 0 15 0 0 0 0 15 15 2 |20 2
4 Ochrona wtasnosci intelektualnej i prawo pracy 15 15| 0 0 0 0 0 0 15 1| 2 1
Przedmioty podstawowe
5 Matematyka Il 45 151 0 |30]| O 0 0 0] 15 | 30 3| E 3
6 Fizyka wspétczesna 30 15| 0 |15 O 0 0 0 15 | 15 2 |20 2 2
Przedmioty kierunkowe
7 Budowa systeméw mechatronicznych 45 15| 0 0 |15 15| O 0 15[ 15| 15 4 E 4 4
8 Cyfrowe przetwarzanie sygnatéw 45 15 0 0 [30| O 0 0 15 30 4 E 4 4
9 Modelowanie i analiza MES Il 45 151 0 0 [15|15]| 0 0| 15 15| 15 3 |z0 3 3
10 Techniki mikroprocesorowe 45 15| 0 0 |15| 15| O 0 15 15 4 E 15 1|20 5 5
11 Prototypowanie uktadéw elektronicznych 30 151 0 0 015 O 0] 15 15 2 |z0 2 2
12 Systemy ERP 45 15| 0 0 [30] 0 0 0 15| 30 3 |z0 3
13 Wyktad monograficzny 15 0 |15] O 0 0 0 0 15 2 |20 2 2
14 Inzynieria materiatow konstrukcyjnych 45 15| 0 0 |]30]| 0 0 0 15 30 4 E 4 4
15 Dokumentacja techniczna 30 15 0 0 0 15 0 0 15 15 2 |20 2
16 Metody redukcji drgan i hatasu 30 15 0 0 15 0 0 0 15| 15 4 E 4 4
17 Seminarium 75 0 0 0 0 o750 15 6 | z 30 7| 2 30(12| z 25 25
Razem przedmioty: 660 |225( 15 | 60 [150| 75 | 75 | 60 | 105 |45 |90 (30 | 15| 30 | 30 75 (60 |30)|30(|30(23 45115(15)|30|15(30| 19 72 55

*Zajecia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odlegtos¢ w wymiarze 30 godz. i punktow ECTS 2
Student zobowigzany jest do odbycia szkolenia BPH w wymiarze 4 godzin oraz szkolenia bibliotecznego

Ustalono na posiedzeniu Rady Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych Uchwatg nr 17/09/2025 w dniu 22.09.2025r.

Dziekan Wydziatu

Stwierdza sie zgodnosc z programem studiéow
podpis pracownika dziekantu




Harmonogram studiow

Kierunek: Mechatronika

Realizacja od roku akademickiego 2025/2026
specjalnos¢: Systemy pomiarowe i sterujace

Poziom studidw: Il stopnia

Profil: ogélnoakademicki

Forma studiow: stacjonarne
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Forma zaje¢ ) ..
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Przedmioty specjalnosciowe
1 Sterowniki przemystowe 45 15 0 0 15 | 15 0 0 0 15 15 | 15 4 E 4 4
2 Projektowanie i wizualizacja SCADA 30 15 0 0 15 0 0 0 0 15 15 3 E 3 3
3 Akustyka pomieszczen 45 15 0 0 30 0 0 0 0 15 30 3 1]20 3 3
4 Komputerowe systemy pomiarowe || 45 15 0 0 30 0 0 0 0 15 30 2 |20 2
5 Projektowanie regulatoréw 30 15 0 0 15 0 0 0 0 15 15 2 |20 2
Razem przedmioty specjalnosciowe 195 75| 0 0 |105| 15| O 0 0 0 ojo|jo|foOo|OfoO 45 60 |15/ 0 | O 0 8 30 0 0|45]| O 0 6 14 10
Razem przedmioty: 855 |300| 15 | 60 |255| 90 [ 75 ( 60 | O | 105 (45|90 (30| 15| 30| 30 120 | 120 | 45| 30 | 30 0 31 75 (15 (15 (75| 15| 30 | 25 86 65
6 Praktyka zawodowa 120 120 120 | 4 | ZO 4
Ogétem*: 975 |300| 15 | 60 | 255| 90 | 75 | 60 [ 120| 105 (45|90 (30| 15| 30| 30 120 (120 |45 |30 | 30| 120 | 35 75 (15 (15 (75| 15| 30 | 25 90 65

*Zajecia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odlegtos¢ w wymiarze 30 godz. i punktéw ECTS 2

Ustalono na posiedzeniu Rady Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych Uchwatg nr 17/09/2025 w dniu 22.09.2025r.

Dziekan Wydziatu

Stwierdza sie zgodnosc z programem studidow

podpis pracownika dziekantu




Harmonogram studiow

Kierunek: Mechatronika

Poziom studiéw: Il stopnia

Realizacja od roku akademickiego 2025/2026
specjalnosc: Projektowanie i sterowanie procesami wytwarzania

Profil: ogélnoakademicki

Forma studidw: stacjonarne
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Przedmioty specjalnosciowe
1 Komputerowe wspomaganie wytwarzania 45 15 0 0 15 | 15 0 0 0 15 15| 15 3 E 3 3
2 Komputerowe wspomaganie modelowania 30 15| 0 0 15 0 0 0 0 15 15 2|20 2
3 Modelowanie proceséw produkcyjnych 45 15| 0 0 |30] O 0 0 0 15 30 3 |20 3 3
4 Bezpieczenstwo systemow 45 15| 0 0 |30] 0 0 0 0 15 30 4 E 4
5 Zastosowania robotéw 30 15| 0 0 151 0 0 0 0 15 15 2 |20 2
Razem przedmioty specjalnosciowe 195 75 0 0 |105| 15 0 0 0 0 ojo|jofojo|oO 45 60 o|o0|oO 0 8 30| 0 0 |45|15]| O 6 14 6
Razem przedmioty: 855 |300| 15 | 60 [255| 90 [ 75 | 60 | O | 105 |45(90|30| 15| 30| 30 120 | 120 {30 (30|30 0 |31 75115115 (75|30 30| 25 86 61
6 Praktyka zawodowa 120 120 120 4 | zO 4
Ogotem*: 975 ]1300| 15 [ 60 |255| 90 | 75 | 60 | 120 105 (45|90 | 30| 15| 30| 30 120 | 120 {30 (30| 30| 120 | 35 75115115 (75|30 |30 | 25 90 61

Dziekan Wydziatu

Ustalono na posiedzeniu Rady Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych Uchwata nr 17/09/2025 w dniu 22.09.2025r.

*Zajecia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odlegto$¢ w wymiarze 30 godz. i punktéw ECTS 2

Stwierdza sie zgodnosc z programem studiow

podpis pracownika dziekantu




